
 

Jakarta EE Working Group: 2018  Committer  Member Election Candidates 
 
Ivar Grimstad 
 

 
 
Ivar Grimstad works as Principal Consultant for Cybercom Group in Sweden. He is a Java Champion and wellknown in 
the Java community. 
 
Ivar is involved in the Eclipse Foundation as the PMC Lead for EE4J as well as being a committer on several of EE4J 
projects. He is a long time member of the Java Community Process where he has participated in a number of expert 
groups and currently serves on the JCP Executive Committee.  
 
Ivar is also involved in Eclipse MicroProfile as well as being an Apache NetBeans Committer.  
 
 
Werner Keil 
 

 
 
Werner Keil is a Cloud Architect, Java EE and Microservice expert for a large bank. Helping Global 500 
Enterprises across industries and leading IT vendors.  
He worked for nearly 30 years as IT Manager, PM, Coach, SW architect and consultant for Finance, Mobile, 
Media, Tansport and Public sector.  
  
Werner is Commi�er at Apache Founda�on, Eclipse Founda�on, Babel Language Champion, UOMo Project 
Lead and ac�ve member of the Java Community Process in JSRs like 338 (JPA 2.2), 344 (JSF 2.2), 354 
(Money), 358/364 (JCP.next), 360/361 (ME Embedded), 362 (Portlet 3), 363 (Unit‐API 1), 365 (CDI 2), 366 



 

(Java EE 8), 375 (Java EE Security), 380 (Bean Valida�on 2), 382 (Config), 385 (Unit‐API 2, also Spec Lead) and 
was the only Self‐employed Member of the Execu�ve Commi�ee for 9 years in a row �ll late 2017. 
  
Werner is one of only 2 Individuals who were EG members of the Java EE 6, 7 and 8 Umbrella Expert Group. 
Beside that he‘s a member of 10 individual JSRs that are part of Java EE and now contributed to Jakarta EE.  
Werner helps features of Eclipse MicroProfile as contributor. He is a Spec Lead of the Java Units of 
Measurement Standard (JSR 363/385) which is used by several Eclipse Projects from IoT (e.g. SmartHome) to 
Science (e.g. January). Werner is Eclipse UOMo project lead, commi�er to Eclipse JNoSQL and Eclipse Babel 
Language Champion for the German language.  
 
 


